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NOWE KOMORY NA POLITECHNICE WROCLAWSKIEJ

Politechnika Wroclawska podpisata dzi§ umowe z AMT Technologies Polska
o budowie komor bezodbiciowych w zapleczu badawczym przy
ul. Janiszewskiego. Porozumienie podpisali rektor uczelni, prof. Tadeusz
Wieckowski oraz prezes AMT Technologies Polska, Pawetl Bochanek.

Komory SAC (Semi-Anechoic Chamber - komora pot-bezodbiciowa) oraz FAR (Fully
Anechoic Room - komora w petni bezodbiciowa) bedq stanowi¢ wyposazenie Centrum
Doskonatosci EMC, ktore dysponuje zaawansowanym zapleczem badawczo-ustugowym
opartym na trzech laboratoriach: akredytowanym Laboratorium Kompatybilnosci
elektromagnetycznej, akredytowanym Laboratorium Wzorcdw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego oraz Laboratorium Techniki Antenowej.

W komorach przeprowadzane bedg pomiary emisji pol elektromagnetycznych, pomiary
charakterystyk anten oraz badania odpornosci urzadzen na pola elektromagnetyczne
wysokiej czestotliwoséci. Komory przeznaczone bedg zaréwno do badan naukowych, jak
i na rzecz gospodarki.

Komora SAC, ktdra powstanie na Politechnice Wroctawskiej, bedzie drugg w Polsce (jedng
posiada juz Urzad Komunikacji Elektronicznej), ale jako pierwsza zostanie wykorzystana
do badan komercyjnych. Komora FAR bedzie pierwszym w naszym kraju pomieszczeniem
tego typu przeznaczonym do badan charakterystyk i parametrow anten.

Pierwsze pomiary w bezodbiciowych komorach Politechniki Wroctawskiej przeprowadzone

zostang w lipcu 2011 r.

Wiecej o Centrum Doskonatosci EMC mozna przeczytac na stronie:
www.cd-emc.pwr.wroc.pl/

Informacje dla medidw umieszczane sg na stronie:
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty prasowe,241.dhtml|




